Mentor Graphics邀请函（上海）

寄生参数提取-Calibre xRC培训班
（1天）
课程描述：
Mentor Graphics 的Calibre 是深亚微米物理验证的工业标准。本次课程将教会用户IC设计流程中有效的使用Calibre xRC进行寄生参数提取。更有相应的练习课程可加深对Calibre xRC概念和技术的理解，增加Calibre xRC的使用经验。
在这次课中可以学到：

· 如何编写Calibre xRC所需的文件；

· 如何使用Calibre xRC进行寄生参数提取，产生Lumped－C、Distributed RC和RCC网表等；

· 如何分析Calibre xRC的报告和了解提取出来的网表结果等；
· 了解Calibre xRC与其他EDA供应商的工具的接口。
适合的听众：
· IC设计工程师和版图工程师；

· 需要编写rule files的工程师；
· CAD支持小组。
需要的知识：
· IC版图设计的知识；
· 使用Calibre LVS的经验；

· 了解电路仿真的基本知识；
· 了解SPICE网表；
· 熟悉UNIX；
· 版图验证概念和工具的知识（非必需）。
附录1：

Calibre xRC for Parasitic Extraction Training Course Schedule
· Morning
· Introduce Calibre xRC

· Foundational Flow Concepts
· Parasitic Elements and Netlists

· Transistor-Level Extraction
·  Lab
· Morning
· Gate-Level Extraction
· Customizing Output Netlists
· Hierarchical Extraction
· Lab
· Q&A
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